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Hodnoceni prace:

Predmet oponované diplomové prace z&ené na ré‘eni povrchovych struktur na zaktaohéreni
elektrického naboje a proudu v podminkach UTB jeledem k omezenému mnoZstvi vyuZitelnych
informaci a ke znmému omezeni dostupnymi technickymi predky UTB pongrné obtizny a
odpovida pozadavikn na diplomovou praci. Oponovana prace je zprac@vasouladu se zasadami
stanovenymi pro jeji vypracovani, zpracovatel pex#g na &) kladené splnil. Pracéesi dkol,
ktery miZze mit Uzkou navaznost na vyuzititizeni UTB pro prace v oblasti zakladniho a
aplikovaného vyzkumu a ie byt prvnim z mnoha krdkv zavedeni nové &iici metody
povrchovych struktur do praxe. Z tohoto pohledun@zno diplomovou praci hodnotit jako zcela
dost&ujici a plré odpovidajici zadani.

Prace je rozéglena na teoretickou a praktickoast. V teoretické€asti jsou bez jakékoliv navaznosti
nebo souvislosti uvedeny stny prehled vybranychéasti teorie elektrického pole — definice
elektrického naboje, potencialu, k#pa proudu, zakladni Agoby n&ieni elektrického napi a
proudu a zakladni roztkni elektrickych vybaj v plynech — a fehled nejizr¢jSich metod
pouzivanych p snimani otisk prsii. Nekterécasti jsou az $lis strené, vzajem# nenavazujici a
chybi zde alespostruiny teoreticky zéklad objésjici princip zji¥ovani povrchovych struktur
meéienim elektrického naboje nebo proudu, co#izen pisobit potize fi pochopeni vysledk
praktické c¢asti. V praktické ¢asti pak prace obsahuje navrh skenovanitiah aparatury
z dostupnych Zézeni UTB pro zjisovani povrchovych struktur genim elektrického naboje,
napsti nebo proudu &etrg prezentace provedenych praktickyckiemi.

Pokud jde o uUrowvezpracovani tématu, chybi mi v praci kédjiz zmininého teoretického rozboru
navrhované metody i jednozimé@ definovani vybranych povrchovych struktur, porch pi
meéteni a zisob jejich skenovani. ifmos prace spatji predevsim v o¥feni aplikovatelnosti gfici
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metody v podminkach UTB¢etné vyhodnoceni fesnosti posuvu pouzitého skenovacihiizzmi.

V praci uvedené vysledky mohou slouzit jako zakleal dalSi prace v dané oblasti.

Ohe casti prace — teoreticka i prakticka — jsou zpraogvivalitné a na dobré technické arovni.
Z formalniho hlediska je prace az nékalik pieklepi, prehozené p@di hrofi na obr. 26, chybné
¢islovani obrazk od strany 54 a chybnfisla giloh v seznamu na str&arr3 zpracovana na dobré
arovni a ma dobrou grafickou Upravu. ddou vyhradu mam pouze k nés preswdcivé
interpretaci ziskanych vysletlk zejména d&ch neuspokojivych, a k &eni rozsahu posty kdy
autor bez jakéhokoliv Zovodneéni ze dvou parameir— rozsahu posuvu v mm a v jednotkach

~count* — zvolil za rozhodujici rozsah v mm.

V ramci obhajoby by ® autor zodpowdét nasledujici otazky:

1. Na zaklad ¢eho zvolil gi kalibraci mikroposuiut za rozhodujici rozsah posuvu v mm, jakym
zpisobem tento rozsah v mnefit a s jakou pesnosti?

2. Jaké povrchové struktury zigval, jak je vytvail a jakych roznéra byly zmény struktury, které

chl detekovat?

Celkoveé hodnoceni prace:

Znamku uvede vedouci dle svého uvazeni dle kiagifikstupnice ECTS:

A — vyborrg, B — velmi dolbe, C — dobe, D — uspokoji¥, E — dostaténé , F — nedostatec.
Stupaé F znamena téz ,nedop@uji praci k obhajob".

PredloZenou diplomovou praci doporduji k obhajobé a navrhuji hodnoceni

C - dobre.
V pripadé hodnoceni stuprm ,F — nedostat&né” uved’te do péipominek a slovniho vyjadeni
hlavni nedostatky prace a @vody tohoto hodnoceni.
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